Czujniki i aplikacje @

Produkcja elektroniki MICRO-EPSILON

More Precision







Miniaturyzacja i zwiekszona szybkos¢
produkcji wraz z rosngca efektywnoscia
ekonomiczng s3 decydujacymi
czynnikami w przemysle
elektronicznym. Jakos¢, funkcjonalnosc
i komunikacja z ekranem dotykowym
produktu koncowego wymagaja
niezawodnych procedur pomiarowych
i kontrolnych na kazdym etapie
produkcji.

Kompaktowe, szybkie i tfatwe do
zintegrowania czujniki  firmy  Micro-
Epsilon zapewniajg najwyzszg

niezawodnos¢ w  prawie kazdym
obszarze, w ktorym oczekiwana jest
wysoka precyzja - od monitorowania
maszyn po w petni automatyczng
kontrole jakosci produktu koncowego.

scanCONTROL 29xx
Wysokiej klasy automatyczny skaner do
bardzo precyzyjnych pomiaréw profili

Pomiar inline szczeliny, profilu, stopnia, kata

Skaner z czerwong lub niebieska linia laserowa
Pomiar na wielu powierzchniach, réwniez
odblaskowych, przezroczystych i matowych

Skaner z 10 mm linig lasera i najwyzsza na swiecie
rozdzielczoscia do wykrywania najdrobniejszych szczegdtéw

confocalDT 2471 HS
Konfokalne czujniki chromatyczne do
pomiaru odlegtosci i grubosci

Czujniki pasywne o zakresach pomiarowych do 30
mm, dostepne modele przystosowane do prézni

Pomiar odlegtosci z dokfadnoscia do nanometrow i
jednostronny pomiar grubosci materiatéw przezroczystych

Osiowa sciezka wigzki z wyjatkowo mata plamka swietlng

Najszybszy na swiecie sterownik do
monitorowania proceséw dynamicznych

capaNCDT 6200
Wielokanatowy, pojemnoséciowy system
pomiarowy do monitorowania pozycji maszyny

Bezdotykowy pomiar przemieszczen i odlegtosci
w zakresie pomiarowym od 0,05 mm do 10 mm

Doktadno$¢ do nanometra
Wysoka przepustowos¢ do pomiarw dynamicznych

Idealny do dtugotrwatych pomiaréw

optoNCDT 1420
Kompaktowy, laserowy czujnik triangulacyjny
przemieszczenia do szybkich i precyzyjnych pomiardw

Bezdotykowy pomiar przemieszczen i odlegtosci z duzymi
zakresami pomiarowymi od 10 mm do 500 mm

Wysoka precyzja
Wysoka szybkos¢ pomiaru dla pomiarw dynamicznych

Kompaktowa konstrukcja i fatwa instalacja

Mata plamka pomiarowa do
wykrywania najmniejszych obiektéw



Produkcja PCE
Montaz

optoNCDT laserowe czujniki
przemieszczenia

Mata plamka pomiarowa

Niezréownana doktadnos¢ w tej klasie
czujnikow

Wysoka szybkos¢ pomiaru i adaptacja do
szybko zmieniajacych sie powierzchni

Kompaktowy ze zintegrowanym kontrolerem
Czerwony/niebieski laser




Test wspotptaszczyznowosci pindw

W procesach lutowania SMT i rozptywowego nalezy sprawdzi¢
wspotptaszczyznowose pindw, aby zapewni¢ doskonata jakosé
lutowania i unikna¢ awarii.

Czujniki: optoNCDT | scanCONTROL
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Monitorowanie obecnosci elementéw elektronicznych
Laserowe czujniki triangulacyjne sg wykorzystywane do w pemi
automatycznej kontroli obecnosci elementéw na ptytkach
drukowanych. Dzieki matej plamce $wietlnej mozna niezawodnie
wykryé bardzo mate szczegoty.

Czujnik: optoNCDT-2DR

Pomiar wypaczenia na ptytce PCB
Aby zapewni¢ niezawodny proces montazu, wielkoformatowe plytki
drukowane s3 sprawdzane pod katem wypaczenia i krzywizny.

Czujnik: optoNCDT

Pomiar linii rysika na panelach PCB

Linie rysika sg wciskane w ptytki obwoddw drukowanych w celu
separacji. Czujniki laserowe sprawdzaja gtebokos¢ linii, ktéra
powinna by¢ spojna, aby zapewni¢ niezawodng separacie.

Czujnik: optoNCDT



confocalDT
Czujniki konfokalne do pomiaru
przemieszczenia i grubosci
Mata plamka pomiarowa
Wysoka powtarzalnosé
Do pomiaréw dynamicznych




Szczelina montazowa wyswietlacza i pomiar grubosci
wielowarstwowego przezroczystego materiatu

Podczas gdy elementy wyswietlacza sg ustawiane w linii,
przeprowadzany jest szybki i automatyczny pomiar grubosci.

W produkcji smartfonéw rézne warstwy majg inny wspétczynnik
zatamania $wiatta. Kilka warstw szkfa jest mierzonych z najwyzsza
precyzja przy uzyciu tylko jednego czujnika konfokalnego.

Czujnik: confocalDT

Kontrola powierzchni szkta wyswietlacza
W petni automatyczne wykrywanie defektow na btyszczacych
powierzchniach oparte jest na systemach defektometrycznych.
Niezwykle mate nieréwnosci lub defekty s3 niezawodnie wykrywane.

Czujnik: reflect CONTROL

Pomiar tolerancji montazu

Po zakonczeniu procesu montazu wazne jest, aby sprawdzi¢
tolerancje montazowe komponentow w celu uzyskania ciagtej
jakosci we wszystkich partiach produkcyjnych.

Czujnik: confocalDT

Wykrywanie krawedzi ptyty szklanej

Podczas kontroli przychodzacych tafli szklanych, ich krawedzie
przechodza kontrole jakosci. Skanery laserowe Blue Laser
sprawdzaja szklane czesci pod katem wad i uszkodzonych
obszaréw z doktadnoscia do mikrometra.

Czujnik: scanCONTROL BL



Kontrola jakosci inline

scanCONTROL
Skaner laserowy 2D/3D
Pomiar profilu w wysokiej rozdzielczosci
Kompaktowy ze zintegrowanym kontrolerem
Czerwony iniebieski laser




Pomiar automatycznego ustawienia
ostrosci kamery

Czujniki konfokalne mierza odlegtosci
miedzy soczewkami z automatycznym
ustawieniem ostrosci, aby zapewni¢
kamerze najwyzsza mozliwg jakos$¢ obrazu.

Czujnik: confocalDT

Kontrola uszczelki

W procesach montazowych sprawdzane sg wymiary i szczelina
montazowa uszczelki, aby upewni¢ sie, ze smartfon jest odporny na
wode i kurz.

Czujnik: scanCONTROL BL

Pomiar wymiaréw bardzo matych, mechanicznych konstrukgcji Pomiar koloru komponentow

Podczas wprowadzania komponentéw do linii skaner laserowy Zapewnienie doktadnego barwienia w przypadku réznych partii
wykrywa wymiary najmniejszych konstrukcji. Odchylenia w zakresie jest duzy m wyzwaniem, zwtaszcza w przypadku btyszczacych
mikrometréw sa niezawodnie mierzone za pomocg niebieskiego i zakrzywionych powierzchni. Systemy pomiaru koloru firmy
skanera laserowego. Micro-Epsilon wykrywaja kolor z najwyzsza precyzja.

Czujnik: scanCONTROL BL Czujnik: colorCONTROL ACS



Kontrola procesu
produkcyjnego




Pomiar kulek kleju w systemach dozujacych

Po procesie lutowania rozptywowego w niektérych punktach
naktadany jest klej, aby chroni¢ obwdd. Grubos¢ warstwy kleju jest
krytycznym czynnikiem, ktéry jest niezawodnie sprawdzany za
pomoca czujnikéw laserowych.

Czujnik optoNCDT 1420

Pozycjonowanie gtowicy drukujacej i kontrola punktu
ogniskowego

W procesach drukowania i naswietlania doktadna wysokos¢ gtowicy
drukujacej ma kluczowe znaczenie dla jakosci produktu koncowego.
Szybki pomiar odlegtosci na réznych powierzchniach materiatu i
niezawodne wykrywanie krawedzi umozliwiaja szybki proces
ponownej regulacii.

Czujnik: optoNCDT

Pozycjonowanie masek w litografii

Procesy litograficzne wymagaja wysokiej rozdzielczosci
i diugotrwatego pomiaru ruchdéw maszyny w celu
osiagnigcia maksymalnej precyzji.

Czujnik: capaNCDT

Aplikacja pasty przewodzacej ciepto

Podczas w petni automatycznego naktadania past
termoprzewodzacych decydujace znaczenie ma prawidtowe
dozowanie. Przedawkowanie pasty przewodzacej ciepto pogarsza
odpornos¢ termiczng, zbyt mata ilos¢ pasty prowadzi do
przecigzenia termicznego. Wysokos¢ sciegu pasty jest zatem
wykrywana za pomocg laserowego czujnika triangulacyjnego.

Czujnik: optoNCDT



Czujniki i systemy firmy Micro-Epsilon

Czujniki i systemy do pomiaru Czujniki i urzadzenia pomiarowe do
przemieszczenia, odlegtosci i pozyciji bezkontaktowego pomiaru temperatury

Mikrometry optyczne i swiattowody, Czujniki rozpoznawania kolorow,

wzmacniacze pomiarowe i testowe analizatory LED i spektrometry koloréow
inline
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Systemy pomiarowe i kontrolne do tasm
metalowych, tworzyw sztucznych i gumy

Technologia pomiarowa 3D do testowania
wymiaréw i kontroli powierzchni
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